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FEK3310 Systemintegration for
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System Integration for MEMS and NEMS
Nar kurs inte langre ges har student majlighet att examineras under ytterligare tva lasar.
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Forskarniva
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Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Larandemal
Kursinnehall

Kurslitteratur
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As part of the course activities, the students will review and analyze the scientific literature in

the area of MEMS/NEMS integration and packaging. No specific course book is used within
this course.

Examination

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handlaggare av stod till stu-

denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator far medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och kallor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
I6sningen.
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